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摘要(译)

示例性实施例提供了用于沉积具有低挥发性特征的有机材料的薄膜沉积
设备，以及使用该薄膜沉积设备制造OLED显示器的方法。薄膜沉积设备
包括：坩埚组件，朝向基板蒸发有机材料;以及图案掩模，设置在基板的
面向坩埚组件的一侧。坩埚组件包括：坩埚，其与加热器连接并且在其
中包含有机材料;以及引导管，其连接到坩埚的入口并形成从坩埚的入口
朝向基板在一个方向上延伸的内部空间。
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